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Ⅳ族材料を中心とした半導体製造装置の開発

地球温暖化や資源枯渇といった問題解決のために、全ての電力を風力や太陽
光発電などの自然エネルギーのみで補う高効率な省エネルギー社会の実現が
求められています。本研究室では、省エネルギー社会への貢献を目指し、Ⅳ
族半導体を中心とした材料・デバイス開発を展開しており、その基盤技術で
ある半導体製造装置の開発に力を入れています。本発表では、燃料電池や有
機太陽電池などの電極材料への応用が期待されるフラーレン構造体の形成技
術についても紹介します。

右側のQRコードのフォームからご登録ください。

研究分野
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【お問合わせ】
電気通信大学研究戦略推進室URA
compass@ura.uec.ac.jp

電気・電子工学、応用物理学、材料工学

12:15～12:45  @Zoom
（発表15分、Q&A15分）

参加申込

電気通信大学教職員、学生対 象

COMPASS meetupは、学内研究者がどんな研究をしているのかを知る機会として、お昼休みに定期的に開催して
います。本学の教職員・学生はどなたでも聴講可能です。気軽にご参加ください。

https://www.ura.uec.ac.jp/compass/

塚本 貴広（基盤理工学専攻 准教授）

(研究室web) (参加申込)

超高真空成膜装置、Ⅳ族半導体、ナノカーボン
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